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資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 27 年６月 16 日
警察庁長官官房会計課理事官 谷 滋行

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
〇第 903 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 導入計画物品及び数量
公開情報自動収集・分析装置 １式

 調達方法 購入等
 導入予定時期 平成28年度以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳
細は導入説明書による。

２ 資料及びコメントの提供方法
 資料等の提供期限 平成27年７月17日17時
45分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008974 東京都千代田区霞が
関２１２ 警察庁情報通信局情報技術解
析課 大塚 祥央 電話0335810141 内
線6221

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 平成27年６月16日から平成27年
７月17日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Equipment for Collection and

Analysis of Open Source Information, 1 set

 Type of the procurement : purchase

 Basic requirements of the procurement :

as enclosure

 Time‑limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 45 17 July, 2015

 Contact point for the notice : Yoshihisa

Otsuka, High‑Tech Crime Technology Divi‑

sion, Info‑Communications Bureau, Nation‑

al Police Agency, 212 Kasumigaseki
Chiyoda‑ku Tokyo 1008974 Japan. TEL
0335810141 ext. 6221

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 27 年６月 16 日
国立大学法人群馬大学事務局長 後藤 宏平
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 10
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 導入計画物品及び数量 先端材料ナノス
ケール領域元素状態解析装置 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 平成27年度３月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 電子顕微鏡
Ａ１ 本システムを構成する電子顕微鏡
は、ＴＥＭ、ＳＴＥＭ、ＳＥＭモードを
有すること。
Ａ２ 本システムを構成する電子顕微鏡
を用いて、電子線回折が可能であること。
Ａ３ 本システムを構成する電子顕微鏡
の加速電圧は200kVであること。加えて、
カーボン材料の観察に最適な100～140
kVにおいても像観察が可能であること。

Ａ４ 本システムを構成する電子顕微鏡
は、像観察を行うためのデジタルＣＣＤ
カメラシステムを有すること。
Ａ５ 本システムを構成する電子顕微鏡
のＴＥＭモードの分解能は01nm以下で
あること。

Ｂ ＥＤＳ装置
Ｂ１ 本システムを構成するＥＤＳ装置
およびソフトウェアは、精密なＥＤＳス
ペクトルを与えるとともに、スポット分
析、２次元面分析を可能とするものであ
ること。

Ｃ ＥＥＬＳ装置
Ｃ１ 本システムを構成するＥＥＬＳ装
置及びソフトウェアは、精密なＥＥＬＳ
スペクトルを与えるとともに、スポット
分析、２次元面分析を可能とするもので
あること。
Ｃ２ 本システムを構成するＥＥＬＳ装
置及びソフトウェアは適切な校正手段、
たとえば、２点以上で行うなど、正確な
方法を有すること。

Ｄ その他
Ｄ１ 本システムを構成するＴＥＭ本体
のソフトウェアは、日本語表記であるこ
と。
Ｄ２ 本システムオペレーティングシス
テムはWindows７以上であること。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 平成27年７月23日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒3718510 前橋市荒牧町４丁目
２番地 群馬大学財務部経理課契約係長 関
谷 伸次 電話0272207066

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 平成27年６月16日から平成27年
７月23日まで。
 交付場所 上記２に同じ。

４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 平成27年７月１日11時00分
 開催場所 群馬大学理工学部第三会議室
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Nano‑scaled elemental state

analysis system for advanced materials 1

Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Ａ The microscope

Ａ1 The microscope in this system

must include TEM, SEM and STEM

modes.

Ａ2 The microscope in this system

must permit electron diffraction mea‑

surement.

Ａ3 The microscope in this system

must have a maximum acceleration

voltage of 200 kV ; it should also per‑

mit the observations at an intermediate

voltages such as 100140 kV, suitable
for carbon specimens.

Ａ4 The microscope in this system

must have a CCD camera system for

imaging.

Ａ5 The microscope in this system

must have a TEM resolution better

than 0.1 nm.

Ｂ The EDS

Ｂ1 The EDS equipment and the soft‑

ware related to the equipment in this

system must achieve high quality EDS

spectra with resolution and accuracy,

also must permit spot analysis and 2D‑

surface analysis.

Ｃ The EELS

Ｃ1 The EELS equipment and the

software related to the equipment in

this system must achieve high quality

EELS spectra with resolution and accu‑

racy, also must permit spot analysis

and 2D‑surface analysis.

Ｃ2 The EELS equipment and the

software related to the equipment in

this system must have a proper method

to calibrate the energy accurately, for

example dual‑point energy calibration.

Ｄ Other

Ｄ1 The software used for controlling

the TEM and acquiring the images in

this system must be noted in Japanese.

Ｄ2 The operating system of this sys‑

tem must be Microsoft Windows higher

thanWindows 7.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 23 July, 2015

 Contact point for the notice : Shinji

Sekiya, Procurement Section, Accounting

Division, Gunma University, 42 Aramaki‑
machi Maebashi‑shi 3718510 Japan, TEL
0272207066
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